Dreistrahl-Interferometer
mit Planspiegelreflektor

Serie SP-TR
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Aufbau und Funktionsweise

Die Dreistrahl-Interferometer sind Einbaumessgerate, die in
einem Gerat drei Interferometer vereinen. Damit kdnnen simultan
drei Langenwerte mit Nanometergenauigkeit erfasst werden. Aus
der Differenz jeweils zweier Langenwerte und dem Strahlabstand
lasst sich der entsprechende Winkel hochgenau bestimmen. Die
Winkelmessbereiche fur den Nick- und den Gierwinkel betragen
etwa zwei Minuten.

Ein He-Ne-Laser mit hoher Frequenzstabilitat versorgt alle drei
Interferometer. Damit besitzen die drei Messsysteme dasselbe
Wellenlangennormal. Die Laserstrahlung wird mit nur einem
Lichtwellenleiter in den Sensorkopf eingekoppelt. Die Messbe-
wegungen werden in Interferenzsignale umgewandelt, die zur
Versorgungs- und Auswerteeinheit tibertragen werden.

Der He-Ne-Laser, der bei groReren Messlangen frequenzstabili-
siert wird, sowie die Korrektur der Umwelteinfliisse auf die La-
serwellenlange sind die Grundlage hoher Messgenauigkeit. Die
Bedienung der Elektronikeinheit und die Anzeige der Messer-
gebnisse erfolgen lber einen PC mit entsprechender Software.

Besondere Merkmale und Vorteile

e Simultane dreiachsige Langenmessungen
sowie Nick- und Gierwinkelerfassung mit

héchster Genauigkeit

¢ Nutzung der gleichen Laserwellenlange in
allen drei Messstrahlen

o Werkseitige Kalibrierung der Strahlabstéande

Funktionsprinzip

Anwendungen

Messstrahlen
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o Laserinterferometrische Messungen an
Fihrungen, Mess-, Mikroskop- und Positionier-

tischen

e Hochprazise Nick- und Gierwinkelkorrektur bei
Zwei- oder Mehrkoordinatenmessungen

o Kalibrierung von Messmaschinen und Werk-

zeugmaschinen

¢ Unterschiedsmessungen (Dilatometrie, Werk-

stoffprifung)

* Winkelmessung Uber gréfRere Bereiche
(> £ 2 arcmin) auf Anfrage

Technische Daten

Modell SP 2000-TR

Modell SP 120-TR

Wegmessbereiche, jede Achse mm
Wegauflésung nm
Wegauflésung, optional nm
Winkelmessbereiche fiir Nick- und Gierwinkel arcmin
Strahlabstande (horizontal und vertikal) mm
Winkelauflésung bei 1 nm Wegauflésung arcsec
Wellenlange nm

Frequenzstabilitat des Lasers (nach der Einlaufzeit)
Einlaufzeit des Lasers min
Verschiebegeschwindigkeit des Messreflektors (max.) mm/s
Arbeitstemperaturbereich °C
Schnittstellen

Laserschutzklasse nach DIN EN 60825-1
Kabellange Sensor-Auswerteeinheit m
Spannungsversorgung VAC / Hz
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